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금속으로 이루어진 미세반응기는 우수한 물질 및 열전달특성으로 많은 관심을 끌고 있다. 하지만 금

속성분의 미세반응기 표면은 무기물이 주성분인 촉매와는 다른 표면 특성을 지니고 있어서 촉매를 

반응기 표면에 접착시키는데 많은 어려움을 겪어왔다. 본 연구에서는 미세반응기와 촉매간의 접착성

을 증진시키기 위해서 알루미나 박막으로 이루어진 중간층을 촉매와 미세반응기 사이에 도입하였다. 

알루미나 박막을 형성하기 위해서 트라이메틸 알루미늄과 수증기를 전구체로 사용하는 원자층 증착

법을 이용하였다. Cu/ZnO/Al2O3로 이루어진 메탄올-수소 전환반응용 촉매를 넓이 300 ㎛, 깊이 200 

㎛, 길이 200 ㎜인 유로가 형성된 스테일레스 스틸판에 도포해서 미세 반응기를 제조하였다. 주사전

자현미경으로 미세 반응기표면을 조사한 결과 알루미나 박막으로 이루어진 중간층이 존재하면 접착

성이 증가함을 확인하였다. 또한 메탄올-수소 전환반응도 중간층이 존재할 경우 훨씬 안정적으로 유

지됨을 확인하였다. 이러한 실험결과들을 통해서 알루미나 박막으로 이루어진 중간층 형성이 미세반

응기 표면과 촉매간의 접착성을 증진시킴을 확인하였다.  




